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출제기준 (필기) Written Test Criteria
	직무활용분야
Field
	이물관리 부문
Particle cotrol area
	자격명칭
Qualification
	이물관리 엔지니어
Particle Control Engineer
	적용기간 Valid date
	2023~

	시험방법
Exam type
	객관식
Multiple choice
	문항 수
No. of Ques.
	40
	시험시간
Exam hour
	90분
90 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	Particle Overview 
이물관리의 개요
Understanding of Source Types by Man
	1. Understanding basic knowledge
 기본지식 이해
	1. Understanding the definition of particle
이물의 정의 이해
1. Understanding the characteristics of Particle
이물의 특성이해
1. Effect of particle
      이물이 미치는 영향 
	10
	25%

	
	2.Understanding the particle control field environment 
이물관리 현장 환경 
이해
	1. Understanding the environment in which particle is generated 
이물 발생환경의 이해
1. Understanding the source of particle substances 이물 발생처의 이해
1. Understanding of particle shape 
이물 형태의 이해
	
	

	
	3. Understanding particle control application technology
이물관리 적용기술 이해
	1. Types of foreign material management application technology and examples of application
이물 관리 적용기술의 종류 및 적용사례
	
	

	Sources of occurrence by Particle generation factor (4M+1E)

이물발생요인(4M+1E)별 발생원
	1.Understanding the types of sources of occurrence  by man 
사람(Man)에 의한 발생원 종류의 이해
	 사람에 의한 이물의 정의
Definition of particle by humans
 사람에 의한 이물의 사례 
Cases of particle caused by humans
· 사람에 의한 이물의 사례
Cases of foreign bodies caused by mans
	15
	37.5%

	
	1. Understanding the types of Sources of occurrence by machine 
설비(Machine)에 의한 발생원 종류의 이해
	· Understanding cases caused by machine 
  (Machine)에 의한 발생사례 이해
· Understanding Cases by Jig
  지그에 의한 발생사례 이해
	
	

	
	1. Understanding the types of Sources of occurrence by method
방법(Method)에 의한 발생원 종류의 이해
	· Particle generation due to process conditions
공정 조건에 의한 이물발생
· Foreign matter generation due to standardization
표준화에 의한 이물발생

	
	

	Particle   control technology

이물 관리
기술
	1.Understanding the facility management conditions and facility evaluation of clean room 
클린룸의시설관리조건 및 시설평가이해
	1. Clean room conditions and configuration conditions
클린룸의 조건과 구성조건
1. Clean room facility management
클린룸의 시설관리
1. How to manage a clean room
클린룸의 관리방법
	15
	37.5%

	
	1. Understanding the applied deepening technology of measurement analysis instruments

측정분석 장비의 응용 심화 기술 이해하기

	1. Definition of Measurement/Analysis
측정 / 분석의 정의
1. Types of inspection equipment
점검 장비의 종류
1. Types of analysis equipment
분석 장비의 종류
1. Paricle analysis method and procedure
이물분석 방법 및 절차
	
	




















출제기준(실기) Practical Test Criteria
	[bookmark: _Hlk7712674]직무활용분야
Field
	이물관리 부문
Particle control area
	자격명칭
Qualification
	이물관리 엔지니어
Particle Control Engineer
	적용기간 Valid date
	2023~

	시험방법
Exam type
	주관식
Short answer
	문항 수
No. of Ques.
	10-20
	시험시간
Exam hour
	120분
120 minutes

	대 항목
Title
	중 항목
Sub title
	세부항목
Detail
	문항 수
No. of Ques.
	비율
Distribution

	Particle control Overview
이물 관리의 개요
	1. Understanding basic knowledge
 기본지식 이해
	1. Understanding the definition of particle
이물의 정의 이해
1. Understanding the characteristics of Particle
이물의 특성이해
1. Effect of particle
      이물이 미치는 영향 
	Depends on percentage
	100%

	Sources of occurrence by Particle generation factor (4M+1E)

이물발생요인(4M+1E)별 발생원
	1. Understanding
the types of sources of occurrence by man 
사람(Man)에 의한 발생원 종류의 이해
	1. 사람에 의한 이물의 정의
Definition of particle by humans
1. 사람에 의한 이물의 사례 
1. Cases od particle caused by humans
1. 사람에 의한 이물의 사례
Cases of foreign bodies caused by humans
	Depends on percentage
	100%

	
	1. Understanding the types of sources of occurrence by machine 
설비(machine)에 의한 발생원 종류 이해
	1. Understanding cases caused by machine 
설비(Machine)에 의한 발생사례 이해
1. Understanding cases by Jig
Jig에 의한 발생사례 이해
	Depends on percentage
	100%

	
	1. Understanding the types of Sources of occurrence by method 
방법(Method)에 의한 발생원 종류의 이해
	1. Particle generation due to process conditions
공정 조건에 의한 이물발생
1. Foreign matter generation due to standardization
표준화에 의한 이물발생
	Depends on percentage
	100%

	Particle   control Technology

이물관리
기술
	1. Understanding the facility management conditions and facility evaluation of clean room 
클린룸의 시설관리조건 및 시설평가 이해
	1. Clean room conditions and configuration conditions
클린룸의 조건과 구성조건
1. Clean room facility management
클린룸의 시설관리
1. How to manage a clean room
클린룸의 관리방법
	Depends on percentage
	100%

	
	1. Understanding the applied deepening technology of measurement analysis instruments

측정분석 장비의 응용 심화 기술 이해하기

	1. Definition of Measurement/Analysis
측정 / 분석의 정의
1. Types of inspection equipment
점검 장비의 종류

1. Types of analysis equipment
분석 장비의 종류
1. Particle analysis method and procedure
이물분석 방법 및 절차
	
	





